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(54) Устройство для формирования покрытия с переменным профилем толщины 

 
Формула полезной модели 

Устройство для формирования оптического покрытия с переменным осесимметричным 
профилем толщины на поверхности подложки, включающее вакуумную камеру и 
размещенные в ней электроннолучевой испаритель с заслонкой, расположенный на дне 
камеры и смещенный относительно ее центра симметрии ионизатор, подложкодержатель, с 
которым жестко соединен крепежный элемент для установки оправы с подложкой, установлен 
с возможностью вращения вокруг оси камеры, причем ось вращения подложкодержателя 
совмещена с осью симметрии камеры, тонкую диафрагму с круглым отверстием, центры 
симметрии диафрагмы и подложкодержателя совпадают и систему фотометрического 
контроля толщины по пропусканию, оптическая ось которой совмещена с центром симметрии 
камеры, отличающееся тем, что крепежный элемент оправы подложки выполнен в виде 
пластины с отверстием, устройство содержит дополнительную пластину с отверстием для 
установки диафрагмы, причем пластины скреплены друг с другом и расположены 
параллельно подложкодержателю, центры симметрии отверстий пластин находятся на одной 
оси и совмещены с осью вращения подложкодержателя. 
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